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(54) Plasmaspritzvorrichtung, sowie eine Verfahren zur Überwachung des Zustands einer 
Plasmaspritzvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft Plasmaspritzvorrichtung
(1), umfassend einen Plasmabrenner (2) zum Aufheizen
eines Spritzpulvers (3) in einer Heizzone (4), und eine
Dosiereinheit (5) zur Dosierung des Spritzpulvers (3),
welche Dosiereinheit (5) zur Förderung des Spritzpulvers
(3) in eine Injektoreinheit (6) mittels eines unter einem
vorgebbaren Druck stehenden Fördergases (7) über ei-
ne Fördergasleitung (8) mit einer Fördergaseinheit (9)
verbunden ist. Die Injektoreinheit (6) weist einen Einlass
(61) und einen als Pulverinjektor (62) ausgestalteten
Auslass (62) auf, so dass der Injektoreinheit (6) mittels

des Fördergases (7) über eine Injektorleitung (10) das
Spritzpulver (3) aus der Dosiereinheit (5) durch den Ein-
lass (61) zuführbar ist. Dabei ist die Injektoreinheit (6)
derart ausgestaltet und angeordnet ist, dass das Spritz-
pulver (3) durch das aus dem Pulverinjektor (62) austre-
tende Fördergas (7) in die Heizzone (4) einbringbar ist,
wobei zur Überwachung des Zustands der Plasmaspritz-
vorrichtung (1) ein Drucksensor (11) zum Erfassen des
Drucks (P) des Fördergases (7) vorgesehen ist. Ferner
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Überwachung des
Zustands einer Plasmaspritzvorrichtung (1).
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